技术领域及背景​技术领域​ ​
技术领域

本发明涉及矿物加工技术领域，具体涉及利用隧道窑煅烧菱镁矿生产轻烧氧化镁的方法。​ 
背景技术​ ​        

氧化镁是含镁矿物经过一定工艺手段加工生产的一种重要产品，在化工、农业、轻工、​环境保护、冶金以及建筑等领域用途十分广泛。特别是对于耐火材料行业而言，它是进一步​生产中、高档重烧镁、电熔镁的基本原料。​ ​        

菱镁矿是生产氧化镁的主要原料。目前，全世界已探明的菱镁矿储量约130亿吨，我国​约31亿吨，占世界总量的1/4，居世界首位。目前，通过高温煅烧菱镁矿制取轻烧氧化镁的​装置主要有反射窑、回转窑或竖窑。而采用竖窑煅烧菱镁矿以制取轻烧氧化镁是目前普遍采​用的方法，其特点是采用大块菱镁矿入窑煅烧。其具体工艺过程为上投料、下加温，物料在​炉内从上而下经过预热、煅烧以及冷却三个阶段。由于该工艺过程中没有恒温保证过程，且​入炉菱镁矿为块状，容易形成表面过烧，中心欠烧，因此所得轻烧氧化镁往往存在产品质量​不均，氧化镁活性低等缺点。更为重要的是，由于受炉体结构以及工艺条件的限制，对入炉​料块尺寸有一点的要求(如竖炉入炉料块尺寸要求≮40mm，反射炉≮25mm)，从而使得大批​小尺寸的料块以及粉矿不能加以利用。根据相关资料，采矿时产出粒度小于25mm的矿石占​40～45％，这部分矿石基本被废弃或用于铺路、或用于建筑石料，一方面造成巨大的资源浪​费，另一方面堆积如山的废弃矿占有土地，污染环境，既不符合可持续发展战略，又不符合​清洁化生产工艺的要求。

